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摘要(译)

目的是提供超声换能器和超声探头，而不需要非导电声匹配层的制造过
程的复杂性，同时确保导电路径。在包括电极侧的第一表面和压电材料
的相对侧的第二表面的非导电声匹配层中，通向第一表面和第二表面之
间的中间点的多个第一凹槽是因此，响应于声音元件的布置，布置在非
导电声匹配的每个第一表面上。此外，每个第二表面设置有多个第二凹
槽，所述多个第二凹槽至少从第二表面通向中间点，与第一凹槽相交。
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